说 明 书 附 图
本实用新型涉及离心压缩技术领域，具体为一种碳四深加工离心压缩装置，包括壳体，所述壳体的外侧壁连通有进气管，所述壳体的一侧连通有出气管，所述壳体的一侧安装有振动电机，所述壳体的另一侧安装有驱动电机，所述驱动电机的输出端安装有叶轮，所述壳体的底部固定连接有支架，本实用新型壳体的内侧壁涂设有防结垢涂层，能有效减少碳四气体中重组分在壳体内壁的附着，降低结垢形成的速率。同时，振动电机产生的振动可辅助减少结垢在壳体内壁和叶轮表面的沉积，配合激光传感器实时监测结垢情况，便于及时采取清理措施，避免结垢过度影响气体流通和叶轮的正常运转，从而保证装置始终保持较高的压缩效率。
说 明 书 摘 要
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1.一种碳四深加工离心压缩装置，其特征在于：包括壳体（1），所述壳体（1）的外侧壁连通有进气管（2），所述壳体（1）的一侧连通有出气管（3），所述壳体（1）的一侧安装有振动电机（4），所述壳体（1）的另一侧安装有驱动电机（5），所述驱动电机（5）的输出端安装有叶轮（6），所述壳体（1）的底部固定连接有支架（7），所述支架（7）的底部对称固定连接有四个弹簧（10），所述弹簧（10）的底部固定连接有底座（8），所述壳体（1）的内侧壁安装有激光传感器（14）。
2.根据权利要求1所述的一种碳四深加工离心压缩装置，其特征在于：所述支架（7）和所述底座（8）的上表面均开设有螺纹孔（11），所述螺纹孔（11）的内侧壁螺纹连接有螺栓（12）。
3.根据权利要求1所述的一种碳四深加工离心压缩装置，其特征在于：所述底座（8）的上表面对称固定连接有两个限位板（9）。
4.根据权利要求1所述的一种碳四深加工离心压缩装置，其特征在于：所述壳体（1）的内侧壁涂设有防结垢涂层（15）。
5.根据权利要求1所述的一种碳四深加工离心压缩装置，其特征在于：所述底座（8）的一侧安装有控制器（13）。
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一种碳四深加工离心压缩装置
技术领域
本实用新型涉及离心压缩技术领域，具体为一种碳四深加工离心压缩装置。
背景技术
在碳四深加工产业中，离心压缩装置是实现气体增压、保障后续工艺顺利进行的关键设备。传统的碳四深加工离心压缩装置在运行过程中，常面临诸多问题。​
首先，碳四气体成分复杂，其中含有的部分重组分在压缩过程中易在壳体内侧壁和叶轮表面结垢，随着运行时间增长，结垢会逐渐加厚，不仅缩小气体流通通道，增加气流阻力，降低压缩效率，还会导致叶轮不平衡，引发装置振动加剧，影响设备使用寿命。​
另外，对于装置内部的结垢情况，传统方式多依赖人工定期检查，这种方式不仅耗时费力，而且难以实时掌握结垢状况，往往在结垢较为严重时才被发现，此时已对装置性能造成较大影响，增加了维护成本和生产中断的风险，为此，提出一种碳四深加工离心压缩装置。
实用新型内容
有鉴于此，本实用新型提供一种碳四深加工离心压缩装置，以解决或缓解现有技术中存在的技术问题，至少提供一种有益的选择。
本实用新型的技术方案是这样实现的：一种碳四深加工离心压缩装置，包括壳体，所述壳体的外侧壁连通有进气管，所述壳体的一侧连通有出气管，所述壳体的一侧安装有振动电机，所述壳体的另一侧安装有驱动电机，所述驱动电机的输出端安装有叶轮，所述壳体的底部固定连接有支架，所述支架的底部对称固定连接有四个弹簧，所述弹簧的底部固定连接有底座，所述壳体的内侧壁安装有激光传感器。
进一步优选的，所述支架和所述底座的上表面均开设有螺纹孔，所述螺纹孔的内侧壁螺纹连接有螺栓。
进一步优选的，所述底座的上表面对称固定连接有两个限位板。
进一步优选的，所述壳体的内侧壁涂设有防结垢涂层。
进一步优选的，所述底座的一侧安装有控制器。
本实用新型实施例由于采用以上技术方案，其具有以下优点：
一、本实用新型壳体的内侧壁涂设有防结垢涂层，能有效减少碳四气体中重组分在壳体内壁的附着，降低结垢形成的速率。同时，振动电机产生的振动可辅助减少结垢在壳体内壁和叶轮表面的沉积，配合激光传感器实时监测结垢情况，便于及时采取清理措施，避免结垢过度影响气体流通和叶轮的正常运转，从而保证装置始终保持较高的压缩效率。
二、本实用新型激光传感器能实时监测壳体内侧壁和叶轮表面的结垢状况，并将数据传输至控制器，操作人员可通过控制器及时了解结垢情况，避免了传统人工检查的滞后性。根据监测数据，可在结垢达到一定程度但尚未造成严重影响时进行清理，减少了因结垢过度导致的设备故障和停机时间，降低了维护成本和生产损失。
上述概述仅仅是为了说明书的目的，并不意图以任何方式进行限制。除上述描述的示意性的方面、实施方式和特征之外，通过参考附图和以下的详细描述，本实用新型进一步的方面、实施方式和特征将会是容易明白的。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的结构图；
图2为本实用新型壳体的剖面结构图；
图3为本实用新型图二的爆炸结构图。
附图标记：1、壳体；2、进气管；3、出气管；4、振动电机；5、驱动电机；6、叶轮；7、支架；8、底座；9、限位板；10、弹簧；11、螺纹孔；12、螺栓；13、控制器；14、激光传感器；15、防结垢涂层。
具体实施方式
在下文中，仅简单地描述了某些示例性实施例。正如本领域技术人员可认识到的那样，在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，可通过各种不同方式修改所描述的实施例。因此，附图和描述被认为本质上是示例性的而非限制性的。
下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明。
如图1-3所示，本实用新型实施例提供了一种碳四深加工离心压缩装置，包括壳体1，壳体1的外侧壁连通有进气管2，壳体1的一侧连通有出气管3，壳体1的一侧安装有振动电机4，壳体1的另一侧安装有驱动电机5，驱动电机5的输出端安装有叶轮6，壳体1的底部固定连接有支架7，支架7的底部对称固定连接有四个弹簧10，弹簧10的底部固定连接有底座8，壳体1的内侧壁安装有激光传感器14。
在一个实施例中，支架7和底座8的上表面均开设有螺纹孔11，螺纹孔11的内侧壁螺纹连接有螺栓12；通过支架7进行固定。
在一个实施例中，底座8的上表面对称固定连接有两个限位板9；对支架7起到限位的作用。
在一个实施例中，壳体1的内侧壁涂设有防结垢涂层15；提高壳体1的防垢效果。
[bookmark: _GoBack]在一个实施例中，底座8的一侧安装有控制器13；控制器13对振动电机4进行控制。
本实用新型在工作时：通过控制器13启动驱动电机5，驱动电机5的输出端带动叶轮6旋转。待叶轮6运转稳定后，将碳四气体通过进气管2通入壳体1内，气体在叶轮6的作用下被压缩，压缩后的气体通过出气管3排出，进入后续的深加工工艺环节。在装置运行过程中，激光传感器14实时监测壳体1内侧壁和叶轮6表面的结垢情况，并将监测数据传输至控制器13。控制器13对数据进行分析处理，实时显示结垢厚度等信息，当需要除垢时，装置停机，然后将底座8上的螺纹孔11内的螺栓12拧下，使得支架7只通过弹簧10与底座8连接，通过控制器13启动振动电机4，振动电机4产生的振动能，带动壳体1进行震动，对壳体1内部的污垢进行清除，达到除垢的效果，清除后将螺栓12拧入螺纹孔11中，对支架7进行固定。
以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到其各种变化或替换，这些都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
说 明 书 

100002                                                     1 
201812
[image: ]
图1
[image: ]
图2
[image: ]
图3
100003                                                     1 
201812
image1.png




image2.png




image3.png




